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(57) Abstract: 

PURPOSF: An organic light omitting dftvir.fi and a 
manufacturing method thereof are provided to 
increase the aperture ratio of the organic light 
emitting device by separately manufacturing a 
display substrate and a driving circuit substrate and 
assembling them. 

CONSTITUTION: A driving circuit substrate(500) 
includes a first substrate, a first display power 
processing unit which is formed on a predetermined 

position of the first substrate and supplies a first | 

display power necessary for a display, and a power applying pad which is connected to an output terminal 
of the first display power processing unit and receives the first display power. A display substrate(900) is 
comprised of a second substrate, a first transparent electrode(3l0) which is formed on the substrate and 
receives a second display power, an organic luminescence layer(640) which is formed on an upper surface 
of the first electrode(3lO) and generates light having predetermined frequency, and a second electrode 
which is formed on an upper surface of the organic luminescence !ayer(64U) and electrically connected to 
the power applying pad. 

&Copy; KlPO 2003 



Legal Status 

Date of final disposal of an application (20021 129) 
Patent registration number (1003655190000) 
Date of registration (20021206) 



http://patent2.kipris.or.kr/newps/kpajmage/2000A1020000076528/kp... 2005-07-08 



f--§H!-*) 10-0365519 



(19) tfl^^«l^(KR) 
(12) ^«^]^iL(Bl) 

(SI) . Int. CI. 7 (45) fjlti*)- 2002^12^18^ 

H05B 33/14 (ll)f^i 10-0365519 

(24) -§-^4 2002\4l2^06<y 



(21) ^H^S. 10-2000-0076528 (65) ^7^3. ^2002-0047889 

(22) 2000^12^14^ (43)^711^4 2002<d06*i22 < iJ 



(73) ^-5)^4 ^ofl^c]o>6) 

^a] ffl. 575HU) 

(72) 3*8* 

3 tfA] g.^^o|^21 1 

^7l£^?)A)^^ ¥ ]^^^^2^-g-212^20351 

(74) m°d «rtf^ 



(54) #7) ^Tflwl^- clul-c)^ oi 0 }2) ^fli «}}->a 



-O- 



£- 3 "3 tf» AM(Active Matrix) 7* U <M3 OLED (Organic Light Emitting Device)^ # 

£ $2-3.. 7H^#(aperture ratio)^ -^d)Sr 72:, 4M ^74)^ f-^fij ±a1a| a^ ri ^ 

iVl ISrf- HM«*te "11% *H«1 €-8. Si^AS.^ c^f e))o| Aj^. tf^s^ 7>^^ 73:1- 

3ife -fr^l -a>fl^-^ cJ»H^ 3 •iJ'JH 3-2..S.. £• e)*t<£ cjif-sfloj 7l«-4 7* ajia. 7|# 

7 l^iS * °lfllre| $ =r Sll-^S TFT ^ ^sflAHjl^ofl s|8H 7 H7-§-§- ^cflsHzj ^ 

°- B l. fr^l ^ tf£S*E| 5\Z «<W1 3*11 ^-fi-sK-j <fl!r *!M #l.fl.3M. ? 

i7> o> v j ^ •jmj 7i§ ^-8-^- ^ !€■ 7(71* ^tM^l ^efl *im<£<3 TFT ■£ r14M«<&tf| «|*| 3 

37] ^4i5*sW TFT H ^^Aj^^oj ^A.3}. t ^ 
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"<MI A 1 

i 1 Sfc £ 2fe g- ^ofl ^-g- 315. ?l#ofl D 1, ^ 2 TFT^ H 1, 11 2 <i}£11#-£ 5^1$ -g^S.. 

£ 3 £fe £ 4b £ «3<>f *HM 1, * 2 !>£*ll#2| #<d°fl t^e ggflW 3^ 5^]$ 

£ 5 £b £ 6£ £ 2l*H t1|°]e ^^^2) ^^o)] t||o)e d||^o| ig^g ^EfloflAi ^1.^)2 7\\°]E. « ^ 

Si* JHWS^ 1| 1 -?^£. 

£ 7 JEb Si 8-sr ^^ofl 2]*H i5.^/HB|l°l *)<?!*°1 igA^ ^.g. £ Al^. 

£ 11 £b £ 12b £ ^"fl SlSH i^/Hefl-y *<£%-2\ ^df\ ili ^ He)|°J 1) 2 3^1 
£ 13 £b £ 14b £ ^ofl 2l*H <3*«>1 5!* £*1£ 

£ 15 £b £ 16£ 11 2 TFTfil HZll<?) afl#<-+b *g^^<>f| ffq*<>l * -?]E]tfMi aflH7(- 3 

££a)#-?3£. 

£ 17b b cl^l-ell«l ^l^fil #££. 

i 18-g- £ ^■Sofl njA*8IM -J 7|^ol 2:^^ A>F)|.o} 9J £: A |£ 

£ 19^ b t^ofl 2]£ SIS. 7l*S| #7>S] 5L. 

£ 20b b *«jo( c^-teflo) 7)# « J|S 71^ 3*1123 ^Eflf. 

£ 21b b SS-^ofl ?b SlS 7l«-fl| ^lElsfloli !$£_<>) a>^o)| a] a nflc.7}. ,£ a]# Aj. A )H. 

£22 tfl*l £25bb tf*"* 2}#^#z)M 7J£<>1 cfg. gAMf. 

£ 26 £b £ 27b b t^ofl c^-g^o) 7]* ^ ^ s j^-a. £ a)^ 

£ 28 ilH ^ 30b b r^a^o) 7 |#o| g: Ajafls. ^si. 

£31£b£32bbt'?!°l| sl^tl^l-elM 7)# «J ^f- 3|s 7l*s) o^^el 4^* 
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4 434 -8-7] 4t4|44 ClW>o|^ 0)0] « o v^oll 44 <5i5-S, c)4 44|4t|]^ 4$ 44 7 Hfe AM 

(Active Matrix) -?tJ- 44°1 OLED (Organic Light Emitting Device)-*) '^-^(aperture ratio) 0 ! ^-rfl4 ?2:, 
4?1 4t1I44 ^s) i^A] ? i fe 44. « o. s » e! o. 7] ^.^^ 4*14^ "1)4 ^H«l 840^4 

c^bM 444 4*1 34 #±%7\ 7 r ^4 4fe -?r7l 4^44 c|«H^ 3 ojs) *fl2 w^^oq 44 4 

3? *<H. 451*11 7l#<S) 7fl4°l u|o^2j o|^o]^o)) 44, jicf 44 4a}o|| 4^4 eDo|e1# ^a) 43)4 01 

4 *14 »H *lel4 ^ sail sl5i4. 

o)4 44 4«e.*|| 7l#s) ^^ofl h]3|)sh ^eJ«Vo) ^41. 434^ ^ji^e) 7l7l°l ^40) 44*1 4 
4*W 43 *)4 »fl<>11 4014 4-°l rflojFja- 444*11 *Je]^ ^ 5)514. 

o)4 44 ^Ji^s) 7 | 7) fi] 444 44 ajj^g) 7l7)oflAl *)e)4 ^4 OMElf- Af^47> 0144 - 

#£4 5flJi*lB| 7)71 - 4*4 44°H o a^3fl°l^ °344 4fe c)^-fiHlo) 4*|P.) 7|« <E4 ^^s) ^1«s)ji slfe 

-a30l4. 

3^4*1 4 -52-4 ^1 7)7)o))fe CRT 4 A ] nj^-g-i-flo] 4*)(Cathode Ray Tube type display device). ""i^S^^a 
iquid Crystal Display device, LCD) t-°l Ji?}*! o_S. 443 ^ °i^-4. 2)? °)# CRT 4^ cli-§eflo| 4*) q$ 
4*44*1*1 444 H.<&S\1L. 444 if- 344 *M«H t]i-izfl<>l 4*14 4?1 4444 ^4oli(0rganicelec 
troluminescence device. EL)7)- 7|)4, Ji^-slH 0J4. 

°14 44 4 7) 47fl44 C^H^a) ^ 434 0)4^ 34, 430] 4 ±# 7 ||^ ^]o)4 fe 3)0) 7Hr# 443 44 
4 A !°J AMOLED(Active Matrix Organic Light Emitting Diode)7> 2)-^ oj-f-jn. 5U4. 

o)4 44 444 44 AMOLED2) 44, 43 7l«r°fl 4£*l| 44 *4°l 2)40) 3^4 2 7|)2) afl 1, ^ 2 TFT(Th 
in Film Transistor), ^-g- ^1^*1^1^ "3! *f| 2 TFT 0 ) #^'4'?] =?l)«Jol| *) 3 <S1€ ^'S^ 4¥- 4- 1 ?- £ 

^S) ^^Ofl ^AJSJO) ^ 4^fi] ^.J. ^4 fe 0.7) ^.7, WQ.aH Aj-^A. JE^CJ) ^^^Ofl Qj.SD] 

§ Tfll ^ r^v} ^^S. ^-^^ "44i"# ^-^^4. 

o)«fl. AMOLEDS) ^-f *^"8*^ ^ofl °)4« s l -n-7) £3-f-°) ofei)ao. S ^o) ^40)) H> 

°1# °I4 "^^ f # ^2-4 ^°^47)s. 4«l, ^1- Hl°l **S|4 ^fe ■a* ^^°14 ^^47) 

2. 44. 

v}^. AMOLED f «M «8-*sH Sjfe ^<d°l|^ -°-7| ^4#°1 4i ^ ^r^ 0 !! s)4°i 'i^c H <f^4^ 
^.o) °]5'J'tel)o|^(e nca p SU j a tion)5)o) 47) ^4#P-) <g41- 4^144. 

ae!4. «14 ^-o) 44 4- AMOLED s) ft4 ^fi)4 4*2| 'S^ f" tfl^fS-fi) >92)€- ^1 1. ^) 2 

TFT -J! 4?i«- -*|*)Miei^7r 'r^)4^, 4^ # 4 20%<H) sfl44fe si^olU ^-44 £4°1 444°1 feo a 
«4€4. 

4i "3^ rflH) 44 #4°) H)(ratio)S ^°|« 'fl^-S-C aperture ratio) 0 ) 4 20%°1| 4444fe °)u)44. 

«>la °J*f| cl^#eflot 4^4 44-<H4 4 s?i ^ 44°J zyz. <Hs)^ol. 4-& Iffs ^ 
€47) ?la|)xlfe -°.7| <£4^oq 4sfl^fe 4^4-2- ^4 A H4 &«l*!eH ^4s| jl. 0)5. °Jafl ifl4^ a.| ? vo) 
*«Mfe f 4ifl4 c)^#iSl 0 l 4*l£ 4-8-47)oll ^-2)44 ^ 4fe-4. 

0 l°t *4 44 ?i4 4fe 'flo^ ^447) ^)^A^ fe AMOLED ^. ^ 1. 4 2 TFT l j! 

#4* TlDfl^l'fii 0 ! 4^a wM 4#si£4 44. 

°)# °l^H fe 44 ^^a. » -^^ ^s. s.^ ^14 4^ ^.a. jl 44 ^<>) 4^oq 47) 44#-S- «>t)4 
4eH^ 4 a 1 47| 44-tsl 4>aoi) ^^4 44 4^4 ^^4^°1 44. 
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^34. -8-7] t##si ^^o|) afojA] ^^s]^ f-<3# ^ *i^-§. 3^ °M ^£ -fi-71 £ 
4^°1 £4°1 g44fe ^ ?M°1 °\$% T^e] S-°I4*1 et-8- S-H^-i- #fe4. 

3^ 4# 74471 iH4<H "l^f-^ ^| 6.046,54331 "HIGH RELIABILITY, HIGH EFFICIENCY. 

INTEGRATABLE ORGANIC LIGHT EMITTING DEVICE AND METHODS OF PRODUCING SAME"o)Mfe *i<S 

£4. ol^^J- ^-s) t|| 5.981.3063: "METHOD FOR DEPOSITING INDIUM THIN OXIDE LAYERS IN ORGAN 
IC LIGHT EMITTING DEVICE"°flte 44 44?2:# ?347| "fl-f ^(deposition) ^SLS. f-«34 

34 £^<y ITO* 3^)4fe 4<?H 4 &4. 

9^4. D )4f-4 afl 5.739,545J> "ORGANIC LIGHT EMITTING DIODES HAVING TRANSPARENT CATHO 
DE STRUCTURES"^ ^4 44 4472# -?$47l fl4 ?*7)- 7|M3 4 ojcf. 

<>lsj& E 4# «4|$* 4fe4. 
£4. *efl AMOLEDSJ al44 ^ ^V^ofl gsj-sjol £#£|7l 4)£ -fM £-3)-§- Jii^7| $|SH H4 4 

# 444i>..£.*l -8-7) #7|]>£# C]«H^^ jjL^fl ^ » a) 7 |. ^ 7 >Sj^ «4|4* #£4. 

4"<)o| o\'f-3L4 4fe 7|-£* *4 

444 °14 7jo>^ $1 OJg.M|, g. tg^a} 7 |^.oq JfLtg^. ^ ^a. 

-8-71 *7l <£##Sl tf£o)| tfJf ^£ -3-71 ^TM^ clH>olifil 

£ ^ i«i 431- HTii ^ #£4 4°fl St4. 

£ "^fil i 4# fJ-i- 4*4^1 ej^^s -8-71 ^%-ffil ^47f ^^4^1 SI4. 

^- ^^^1 a 4# a.* o. ^^^7)1 4^ ^. £30} /j^^ ^^o)| p^oi a.4 ^^sfl^j ^014. 

?4l ^ 4-8- 



*H ^^jsH r^s. ^olofl %JL$ ^ ! r^^?Ho| 9)*^ ^ 1 ,^^^|<>1 ^ ^ 1 

£ sjS. 7|?14, ^fl 2 7l#, 7^ 2 7l^oj] ^| 2 cl^#iNlo| ^i«<=>| -^S)fe f.<3^ ^| 1 7% 1 3^ 

2)i>£ H^slfe Ml 2 ^i^s cl^fzlM 7l^# i^44. 



a*. -7^471 ^^^tlofl fil^ -8-71 ci«H^fii ^fli "d^i- A 1 

42| t^^4# ^•a^-^fil 4^°s. «g^A|^ ^^017^ ^ai^- ^Tfl ^ ^ 

^i-i- ¥^4 Ml 2 7)^ofl ^ 1 ^a)4- 07fl ,| ! o T - A flAj^ fe v+Tfl. -3-71 
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H 2 ^% <^-£e)M 7)^-1: ^44^ -Ml- £$*H. 3s ^ t)i-ie)M 7] 

SEfe 7j-i.iL -f^€ $3<>IM <e4°l<dSsH r^S^o) 7 |^.oJ ^fl 2 ^ 5 3] 5. 7)# 

2) ^^?]7|- sflEf 7ttfflW tfi U*M7lc gTflSf. a|| 1 7 )# * afl 2 7)#2) ofl^ofl 34^ £5LbH 
sealing)!- t*84fe £t£4 



£ *r*i-& ?$*r7l *)£ £«3ofl 2}# *7| n)aH^P^ *))2: 4,$ ig* £ ^ 2 

7l#a) ±3 c) >;-§?)] o|o)| s|.fl.# ;H] 1 c|^-f^|o| fi| *1] 1 cjifsllol ^^ + #4. 

#2] ^^041" « 9****1 ^^0.5. «4^Al^ ggg?} nfl^s ^ ^«-?]7]- <<||i=2) tfgoU Si^Aj Hjn 

^^^oj 3)S 7l^# #7fl <£*)£ all 2 7|#ofl ^ 1 H^^r <83*rfe #7)1. 

4) 1 *i^9) ^o}ofl -fr 7 | t#^-§- -SM t##2) 4) 2 S^fe H 2 *)^-L>o) i 

#s^s. $^*h ^i^-g- *q ? r 4^ 0^11- £#*h, ni^-f^w 7 ]# ^ 

a. 3S -f $5. ^H7> $Ajg oja^ ^ o)^ s)-lH £^ ^tt^t #7)14. £^ 

•^5. sflHSf 7)] 2 a>o)o|) ^t^o| *ao) -v^^s ^ 333. g^^b #7||f- it£4. 



°l*r. -g- t^ofl 2)£ -0-7) #7|lt# CjuH^Sl 414 3*3 #3:*)-^ ^^^S 4^, -fr7l ^Tj]^ 

•S- t^ofl 2)^ -8-71 ^711^ Cl«H^# 11^71 ?]8flA^ 2 7flfil 7H1 -g-^ofl 2)^Oj -H-71 ftft S^fe t\± 

7l*(Display Substrate;900) 5 r^^;H|o| ^.y] ^^ol) -g-^*).^ ^ £\jz 7] ^(Driving Circu 

it Substrate;500)-§- ^^1" ?m * SS^<H ^14^fe ^"S 0 ! *}-8-£4. 

"ti^. ^1^53 i 1 'H*l 16, £ 19# 71^ «J-«a^- ^. £ 17-g- *>2:^ r^-s. 

eil 0 l 7m* ^Aj^ 4^^. £ lg a - £ 20 ^lsH- tSS^ ol§s| ^ 3.7$% ^^7}S. ^4. 

2|S 7l*(500)oll 0^ Bj-^a- SliflA^fe ^^-^ £ lQPj Jg.^S)S rflS Mflo)^ 7H*ofl 2 

7fl2l TFTdhin Film Transistor) $ 1 'flfij f-^i* ^Bfl^lH^. TFTf- A^lfe H>oH>il- *}<>} S. 

$V % ^l±tflS ^^21 7)7)2] «g^jL^5]^l(*11# f-<d. VGA ?fH)S.J?-E) <?!a«a€ "g^ 

ol«r, £ 19°)| ■£*)£ 2 7|)2) TFT ^ ^aWa^-* ^4 I TFT(IOO)". "4 2 TFT(200)" ^ "^-g- ^alMli 

^(300)"E)- ^ 2)s).7l^ 

i 192) -5-7>^S.o)) 4^ ^| 1 TFT(IOO). 4 2 TFT(200). -g^-g- sfl^l ^^(300)1- ^^^71 2)3|W£ 
^^), £ loll h>9} ^ol ^^jA. hUo)^ 7l^(base substrate MOO) 2) ojaj.^ ^^^jofl ^ ^- 

MIS. H)3f)^(buffer layer;410)* 3 ^#4. 

"H. H )5H#('110)- O r S-^S. »04^ Hflo)^ 7)^(-100)O.S.^-F) o|jfl Hflo)^ 7]#(400H 1) 1, ^ 2 T 

FT(100.200) ■£ ^^-8- 5^31)^^^(300)011 °J^=a. d ) S |^ o^e. e.^ 7 )«(400)o) -fre) 7)^(g| as 

s substrate)^ nfl. -fre] 7)^-o.S-?-e) qJ4Ja)o)). ? . n 3 + , k + §2) o]£o] ujoji 7)^(400)ofl =4 1. ^) 2 TF 

T( 100,200 )S s^AVslfe 51 a. suS^fe ^ r +. 

°l*)^ "flo)i 7)#(400)2) <a^«a ^«d2)ofl ^S) U)3)^(410)o) 3^ tf E |)o|M ^^^0(1^ «floli 7) ^-(-lOO)ofl 
^'S^oll 4^ oJ^aI^s. «).s.3ji ^ 5)5 ">"V#( amorphous silicon film layerH #^r|. 

o|-§5li 44t^ £^ls)^l^ °i^l?> ^^)e) £Efe e))o|^) 7 ^o| ^qj^ o.^ ofs-s)^ 

^0.5.^-Fl Se) ^e)^(poly silicones. ^ Hfl^o) 4?l£^. <*4. 
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°}m oM-2j^ -ael^l: *)5l4^ oj-fi-^ #^ *!el^ 44 ^ ^s|o} o^i-sj^ nfl-f ^<H47) 

afl&o.s., 437)1- 7 ]aj ^ ^^(cvd) ^--g- ^4<*1 *l*| H 3|^(-iio)oi| -§^444 <8-y*n 

£ f-444. 

°1*. «|3H^-(410)«>1 44o|| $^4 -S-al ^5)^ 44*£ «l)iHHjsH £ 1 £fe £. 2<>q 4«+ 4°| ^^^€4. 



m.4 ?*fM.o.s.. °is ?447| sjaiMfe 44 assfl^E 44(^^*1 h jny 41W ^4<^ ^-el 4 

el£ 44*^1 444X1 £S« *4|«H $4fe ^-^4 ^. XI 1 TFT(IOO). X] 2 TFT(200)7f 

*H4 ££e)|*l^£ 44°1 43*l£4 £* ^ «4 0 1 4<84 #e) 4e)4 44^ f lE^^is 440)) ojgj. 

a) iif^l £-4xr ^2} ^2)5 44^-g- ^^(etchant) Sfe -£4^44 ?H ^4 P^o) AJzfsj^ 

*H?\5]3i, o|:f 4ofojci iEeii^E 44 x|;X.44. 



°14 44 4314- 3*3 £ 1 £fe £ 2ife a)3]£(4io)$|o|| «(E|y € -fej ^el^ 44#?.H 44 Six) 
slfeU) o)4. 4# "4£Xl<f"o|4 44. 4 *4M4te sfle1^« -§e) *Jel^ 44t 3" X| 1 TFT(l00)fij 

4*H ^^4 4£.Xl#4 "4 l 4£»l)*(ll0)", "4 2 4-£Xl^(2l0)"ol4 *°147l.£. 44. 

°I4 4°1 A 1 TFT(lOO) * Xl 2 TFT(200)2J ^E^sl*! X) 1, X| 2 451*1) #(110.210)^ 43 

oflfe 4*1 344 £ 3 Sfe £ lofl £A]£ 44 £o) 4^ ,i|ol e ^^4( gate Insulation film;420)°l ^4 

€4. 

°1 X|o|e ^£4(420)4 ^4 Xl 1 TFT(100)°1 >fl 1 XHe 9; X| 1 4-E4#(110). X) 2 TFT(200)o| 

Xl 2 7fl»)S4 XI 2 4.EXl-t(2i0)4 4& 4°j4l7|fe 44*fl 4t4 44. 

o]4 ?>o| 7||oiE 2<S4<420H ^aj^ a>f))o(|ai ti|o|e 4^4(420)01 44°flfe ?14^oll 4*1 ^sH^ig 4^ ^.oq 
S|«H <a-f-nl ^-(Al), 4f n 14:iflicl4 44(Al:Nd) f-4 44 XWM °llt(gate metalH ±$ ^3. f>4sjo| 
SLAl^x) oj^ n]o] ^ ofl^ol ^aj^^ 

°1^. ^44 ^MS ifltt^- ^4^^ 5L 19^1 1-4^S S£5Er£6i £A)^ 44 go] t\]o\E. 

4^(430), ^44 7)a«^4i(300)el M] 1 44(310), XI 1 TFT(100)4l X] 1 ^o]e( 12 o) ^ X) 2 TFT(200)9l 
XI 2 XM«=(120)4 ^^44. 

Ji4 ^Xl^jo.^, XI 1 4SLX|*( 110)^1 4*0)1 *H44fe XlolM ^034(420)21 4-dollfe XI 1 4SLX1* (110)Ji4 
4i 4€- 'S^^ 4£4 XI 1 X1<>1M(120).4 TflolE 4o](430)o. ^ i t1|o]E(i 2 0)4 <a4 4* 

4 ^ISl"!. XI 1 4£Xl*(110)o.S*El 4i4 4^ o)^^ ^5)15. 4^0.3. ^.4 s) £ s. BflEl'dslo) «H34 

°H. X] 1 X|olE(i20)5 7|§o.5. X| 1 4S.4#(110).<>1 ?i4^ ±2-^ °J°1(source area;130)4 ^o]^7]S. 4 
2. XI 1 tHo1e( 12 o)1- 7)^ X) 1 4£Xl*(110)fil ^.#^^r Hsflo] <3<i} (drain are a;l40)ol4 ^sl4 7 | S ^4 

^53. £5 H;±r t 6o(l £A]^ 44 Qo) 1 4^^1^(110) ^ ^4 ^^oj oJoiCHO)^ 4^ 4^1 o]z]^ ^.o. 

^4401 x| l 4SLXl#(ll0) ^ XI 2 4£Xl-f (2l0)sl Afojofl sfl44^ $&<$±= <3aj# 4^ ^44 
^aflAl^i(300)sl X| 1 44(310H ^^^4 

ft H. ?We!^(300)O4- XI 1 44(310) f- ±3 -3*14 XI 2 4£31*(210)4 c))44fe TJ^s^elfe XI 
2 4£X1*(210)4 4-4£ SL 64) SLA|^1 44 £o| °4^s|o| X) 2 #51Xl#(210)2l 4«d<»(| a||<J4^ »|o| 

5 ^<?! D H420)ol 4^o(| XI 2 X|olE(220).4 $a)44. 

Q M. XI 2 t||o]e(220)4 7l§o s_ x| 2 TFT(200)fil X| 2 4£Xl*(210)fil Hell4 oj°1(230)ol4 ^214 

AS, i|2, X| 2 TFT(200)°| 4 2 X|o|E( 2 20)f- 7l#o. e. 4 2 4S.X|#(210)o) _<il-? r ^- A.5.A ojo| ( 240)o|?^ 
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ol*, £ 7 £fe £ 8«>q £A)g 4*1- 44 MMS 4?](430). 444 ?Wi!^(300)2) Ml 1 44(310). M] 1 4°] 
£(120), M| 2 Tllo] e(220)^ 44°flfc efloj ^ 04 o>( SO urce/drain insulating film:440H 3*j44. 

°l iiL>i/S.am ^44(440)4 £ 19ofl £A|SH i^/Hefl?] 4£4(440)2) 44°fl <g>84 M) 1 TFT(100)2l 
4 1 ^(150) 5 11 1 E^ll! 44(160). 4 2 TFT(200)°1 2 iAi ^^-(250) 5 1 2 £.?)l9j 3^- 

(260 H 4iii/H!!)l^l 434(440)2! 44°l| $4j4 *«l£ 4?!(430), 444 4>4M3*±:(300)ti) M| 1 44(31 
0). Ml 1 7)1<>1M(120). Ml 2 Ml°lM(220)4 443 £Es|i=. ^.g. 4*144 <344 44. 

olnfl. iii/Hi31°l 4'34(440)4 *fl I 4^(310)2] ^^o)| <§>84 444 ^-.g^ f^-g- ?j s||a| ^(300)2) 44 

mi m m. 

°14 44 "344 4^r efl 4 444(440)4*1 $^4 4eH*) iJ^/HSflo] ^<a^(440)oll^ £ 9 3Efe 

£ lO^ll £a14 4s}- go] 4^7flfil ^^■S-(contacthole;172.174,320,272,274)ol *§4j44. 

°H. ^4(172,174.320,272,274)21 4*14 4*1 M| 1, M| 2 TFT( 100,200)21 Ml 1. Ml 2 4£M14(110, 

210)21 i£i <3«l(130,240) U *ll 1, Ml 2 TFT( 100,200)21 M) 1, M| 2 4£M14( 110.210)21 HS||<y ^^(140. 
230) S Ml 1 4£*fl4(110H ^-3)4 °j°4l40)4 rfl^fe ?\ «|| a) ^^(300) <>} M| 1 ^(310)°1 4^ 2} 

*W 44 3^44. 

<M4 4-g- 4*H ^4(172.174,320, 272.274H 44 $-34 4SH-H i-2-^/i= 4 934(440)2] 44°l|i=. 4 

A l i£^/£efl°! °ilt°l ^5)^^ 44 f-ol] fil^H ±^ ^s.^4sl°1 s^-144 4£- 4u2.^/heH < ?] °II44<M. *g 

3 €4. 

i£i/£8llo] MI444 4*1 £ 11 £xr £ 12. £ 19*>B £Alg 44 £4 ^^2} 0.5. J>I1eNs1<H. c-1)oJe] 4°] 
(450), Ml 1 TFT(100)2l 1] l 4^(182) ^ Ml 1 Hell"?! 44(184). 44 4*1 4?J(460), 444 H^l 

€i(300H Ml 2 4^(330), M| 2 TFT(200)q Ml 2 4i.SL>: ^(282) 3l 'fl 2 J=iH|<y ^-^(284)ol £-A|ofl $Aj 
£4. 

M-4 4*11*1-2.^-. rfloje] 44(450)-g- 4*1 4°14 M| 1 4£M|4(110)-<>1 iAi °j°!(130)4 7le| o|*jia * 

«l| Mhie 4o](430)4 alH-4^ 4^1 f ii^/Hsn-y tfl^-g- aiiEiy4^ ^^4ji. ^) 1 ^ ( 
182)^ o]4 <Nl<>lEl 4°J(450)o|| 9i4 4^4 34sU. 44 4^fe 4^1 ^2]^ §^i(i 72 )o(| 

Elt^ >_5L>,/I=^lo] nfl^A ?J.o] ^ F J|^ fl|)^^4^ ^AJ44. 

««. Ml 1 HEflo] 4^(184)^- iii/Hel)'?) M14#2) oj^-7> 4^1 ^21^ xfl 1 4£Ml#(110)2l HEllo] oj^(140) 
ol ^#FJ£^ ^^#(174)4 °i^5l£4 4^1. 4^1 ^2]^ ?) n|| a) 1^(300) 21 M) 1 4^(3 

10)«1 £tsl£4 ^ A j€ e<4£(320)-§- <$7\3. 9i^Sl£^ a))E)^4^ ^^€4. 

44 -?§■ 4°J(-160)-°r i^/E.?)loJ "I14#-i- M) 1, »fl 2 4iMl^(110.210)-i- 7)&o_sZ 4oJ (d50 ) 

4 °l£|(mirror)4 4^1 ^sflS. ^^j£l£4 ^^^4^ ^^42. sfl^-l 4^(300)21 Ml 2 44(330) 

4 <£*7} 44 -a^4 ** 4« 4°J(460)<>.iiL?El =S4sl£a 4i. 4^1 ^2)^ %<$°H440)£ ^ 

«lu| Tifle^^ ^fl 1 ^(310)4 -2. si £4 &SL±/^i\W «flPl l d4 Q l ^^44. 

4^. £ 194 3-45j5L°H 4^.4. Ml 2 TFT(200)2l afl 2 4£Mlf^(210)2l °J°4(240)4 44 4€ 4°J(4 

60) -OS.-?-^ 4ti°1 ?145lfe 4. ^^4^1 2)4<:>1 rfeA^/He1]oJ ^f. ^.^1 ?^o)(., 60 )ol| oj^. 4« 7 ). 

44 4^-4 Ml 2 4£Mlf'(210)2l ±2.+ «J24(240)«| ?1)4 £|£4 3^4 e^4(274)i ?41Sl£4 ofl 

el^€4. 

■>14 t^l Ml 2 4£M1#(210)21 ±S.± 4^(240) t 44 ?1€ 4"U(460W ^Isl^a b))e1^*1 444 M) 2 i 
SL^ ^4(282)»14 ^2147JS ^4. 
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4S. A 2 451*114(210)21 HBfl^l <3^(230H4 4u2.i/nel) < y "11442) H44 °4^5l£4 £ 12°l| EA]£ w>4 
4°1 *1 2 J= ifl)<?! 44(284)4 ^^4^4, 4 2 HiH)<y *14(284)4 $Aj*J.*] ^a)£(272) 11)^4 

<>1*. £• 13 Efe 14°q 44 4<>1 44(450), 4 1 £4(182). 4 1 ^14 £4(184), ^§ 

£€ 44(460), 444 ^^^1^(300)21 *l| 2 44(330). *fl 2 iii 44(282). ^fl 2 S.J)|<?] £4(284)2} 4 
4°f]fe ££ f-^S 3444U70H ^44. 

<>1*, £ 15 £ 16°fl 44 4°) ^-a^i 3444(470) f ^J^^HS. *q 2 5LiS|4 44(284)°1| *I144^ 

¥-4°fl£ 4^1 5<34(475H <**°M 4^4(475)2] Mj^- $ $444(470)2) 444lfe 4^1 5L43 #^ 

a] ^Ji\n^ Hj^ol| A)«).a) ±% °leH°l^ ^]H.(o|aJ., '^c ^-o) p}. ^44;480)7> <§Aj 

* sjS 7)4(500)o| ^4^4. 

°W. sjS- 7)^(500H^ *H44 ^^#^o| 7l^(900)ol <g 444^4 ^ OHS3-B134. 

4 *TM4te c|^*4M 7)^(900)1- *H44fe 3 71)21 -^Alofl g> alt-s] ol^f-e] 4*34 M.4 7*14.2.3. ^4 
7)3. 44. 

°14. £ 17 ->144 42.40) ^i-fe)|o) 7)^(900)s) 3 7|)2) 4 a) 4) 4 4aH°)| 4« o)4^e) 43*. ^^^ 7 ) 

3 44. 

< A 1 *Hcfl 

44 £ 174 4244. ££ 444 4fe f-<34 7)4(610)^ 444°f|fe ¥^4 Si02 Sfe SiNx4 ^{o)£ 1 4 °1 

4 444 is ^4°) *)7i£7e) ^ 71 4t- *«W 443^ t& 2 4^4 44-1 1 4^4 74/4i 44* 
(620)i «^44. 

^"fl rWiti 444(620)4 *e)) 7)#o)H 0^4 d||^ ifla) ^44 ^44. 

tf 5 4^4 44s] £4 4fe 344 7H44 74/4± 444(620)2) 44°flfe 444°fl 3*) £*HM4 
*1 f-^4 41: 4 444 H( Indium Tin Oxide) ^^14 £)£4 °J# 4 44°lH 44^(630)4 «i^4 

4. 

4 4^°!)^^ ojf- ^ -a-A>o)H «V^( 630 )^ oj^c ^^0)4 ^2)47)5. 44. 

o)o)xi, ^14(630)2) 44°D^ >H^4 i^4 el|H -SM a^i 47I *^ . #^ 47I s-^g ^ <>)- 4 

45. 471 44^(640)-!- if. 0.7] «v^ (640)fi1 A|^o)| fc n))^ ^jg. ^^(650)4 ^^^4 

<>14 4€- 4*! tMi 44^(620)4 7fl2)4^ *efl ^4 44 724 #44 4fe4. 

o)^L, £ 18 Sfe £ 20ofl £.a)^ h}9\ £o) r^§fl)o) 7|^.( 90 0) nj 714(500)°) ^•fl45)7)- ^<«44. 

oUStel^^g^l 4* fB)Cl£A)) f-2) ifl^oflA) cli#e))o) 7)4(900)2) ?|)±H 44(650)4 7* 

3)5. 7)^-(500)o|) ^Aj^} oj^iflo)^ a|)H( 480)7)- 4*Ji£.4 ^4?!^^-^ 4«H°1H nj-t^eflo) 7|4(900)2l o|) x) 

4 t 1 * sjs 7)4(500)21 oflxj§ 4<q^ ^4^|(9io)4 .'?-a4 4eH°I1^ 4^1-415.^ »)i-t ^4a|44. 

°)4-. ^4€ n)i#?)|o) 7|^(900) a)3. 7)^(500)4 rfl7) ^o_S. eftf ^!^4<>fl 2)a).a| r)A:^.fl)o) 

714(900) ?J 7# s)S 7)4(500)4 447)) ^4s)°l 7* s)S. 7|4(500)2l 4ej3fl°)^ sflH(480)S.^-El 3^ 
s 7)4(500)2) iiH ^4(640)^s 444 ?]7|-44. 
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4$. < 4 A H 14 4°1 ?4 33. 7l#(500)S) °JfH2Wi a)lH(480) 4 ^^tefl^l 7)^(900)^1 ?fliH ^4(6 

io)-§- 3!-£4°q >a*H5y 34. <h^#3)^ 47) £71144 n^H^ 4*§-°n r^^oi 44000) 

4 ?•§• s)3. 7)4(500)2) ^lE)3il 0 li nflH(480)S) 343°! 4si)7]7)4 <£z\S$°]+: b|)H(180) 3) ?!)££ 44(64 
0)s) ^^l^ofl 4# 4± *)<S 3? 4:M ^7\7\ £34 ^ #4. 

< ^a)o|1 2 < -UAH 3°i| ^44 <r 44. 

< ^ A]ofl 2 

344 £ 21of)fe < -gA^ 2«H| 4€- 3-3. 71^(500)<>1 £a|s)o] ^fe 4. 74 a)S 7)4(500)£ 4*fl4 
?)) -g«34 £ 1 »!)*) £ 16$) #44 7)3 0.5.4 o]e)*I|°1^ *>)<= (480)4 «g>fl4 ^, oliHIM^ a«H.(480) o 1 4"S°1 
4 a| £;*)Aj s.^o| 30)4 a] n sflH(bump pad;490)7> 3)0) £a)s)<H #4. 

°i n fl. ?]E]a|lol^ sHHU80)xr 4 A I Al. Pd. Au. Ti. TiW, NiCr. Cr. Nd, AINd. Pt # 4£*j °l|4 ^ 4^- 
£fe £4^ t43. a}-§-4 4°-4 ^Elsflo]^ jq)H(480)^ ^sflfe 4 300A ~ 20000A ^£°)4. 

44 tfH !flJE(490)fe 37)5^, ^^at) £g-, ^£H^ U J" A ] ^4, ^« -2^, 4*M ^14 <£4 ^-°) 4«H p) 4<*| 
?t!S4 #* 4*)e)# *4 Ni. Au. PbSn, In. #2]°)# ^44-2-S *M <§Aj4 ^ #4. 

°)4 #°) "flS. s4)£(490)4*l 3)5. 7|4(480)£ 4*1 r^-ieflo) 714(500)4 o)4£ 8 |34. 

c1if-Bl|o] 7)4(600)£ 344 £ 22 iJ)t) £ 253) 434 44"*) ^)4S|^ 4. ^-§5lM 7)4(600)£ 4a) c)a, 
■5-^l 0 l°f| *I4£ tksm- 434 0.5) 7I44 JjUg 7)4(610), 3^(620), *7) 44fK6 

30). °H££ 44(640) 444(650)«LS ^44 

?*))*) CLS, 3-?-4 £. 22»q £.A)4 44 40) ifUg 7)^(610)0) A>^o|)fe. Jh^^aJ B^Ajtl o]§ -SVA).o)= «■ 
^o) ^^s. f ^S)o) ^Aj^ 4^0] f.^ ?l)A.c ^^(620)o) ^S. S^4?|| ^Aj^4, 

^l^. f-'S ^(620)») Aj-^oflfe s. 23«H| £A)ia 44 2o| 4*) ^.7) ^^(630)ol ^Aj^ ^i|ofl4 

(645)7)- ^aj^ 3 *j.<q o} : A.a( s hadow mask;640)l- 444°) 47l nfi -fj-7) £ - ^. 

^ 47) 44* 44?1 47) 444(630)0) ^34 

°)^. 47) 444(630)5) Aj.£o)| fe £ 24°fl £A)^ 44 £o) 7j^(655)7f ^Aj^ ^Efl^x^ p>^h( 6 50)1- 
^4°) £4^ "S4 °ll££ 4^(660)°) iAj ^ s *gAj^4 

o)o)Ai, <H)icH ^^(660)2) ^^o))^ £ 25ofl £A)^1 44 ix4(670)«) ±^ ^3. £3E^ 4ffloflAi ofl^c 
^(660)2) 4^^°) £4=)£-^ ase)i34iq 2)40) £a)^^ ojo. n £ ^|7)^E 440) _ _ 

i^4£ ^. A )4 fJ O-^-^l ^(660)°) «)f S. r^a 5 ,]o| 7)*(600)o) ^444. 

°14. >H14 0 ) 4a4 cl^efl 0 ) 7)4(600)£ £ 2 64 £ A 1€ 44 4°l 4^2)°fl i=9 ?-^)# 4.2.4 7pj-s)SJ 

^ 444-5-^- ^^17)- §4"). ^4-a«>l 4fc ^"J^j «#(ACF. Anisotropic Conductive Film;680)o) 34 
«4. 

il4 ^*I)>105. o)4U £3 *f-(680)£- 341-^ 6 1 4°)°l| ^Jo) ^Ffll- 5^fe £^Aj oj7)-7)- nfl-o ?v ^o 

s ^3 iH , isl£^ 4°) 7F4s)4^ ^4. £4 A j "944 "94-1 44°4 44^) *44 o|^A) £ a 4^ ^^4. ^ 
4. 

0)4 g£ o)»g-Aj £ ^ ^f-(680)^r £4-a f-^4 £4^ tc)^ 0)2)0^ o^a^a^ #-^^Jfe) 
£4^ 4^!£ 444 *# ^ 5i£4 4^<fl ^£ ^°J4. 
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4*. 343 £ 274 4244, °I4^ ^4 «#<680H 444 cl^l-eflol 7l*(600Hte 434 £ 2121 4 
5- sJS. 7)#(500H 4444=44. 

-2.S. 44 $3. 7]#(500)2] $° 3flH(490)fe °14^ £4 14(680)°1] 4444 °fl^H 44(660)°1] Sl)4 
4fe 444 4444=4 4«=H<H 5 4*1°1 7M44*! o]#Aj ^^.(680) 4 44 BjS. 44(500)°] 45. 
B«J£(490)Sf °HiH 44(660)2] Afojofl 7 fl;«||3 7 ).<a-sl^ o. ^ ajn BflH(490)S.^-E| ofli-c 

44(660)°=. #42] °14°1 7^ £4. 

°M. 44 s ] °14°1 4-fl4*l 44of| 3fl44^r °]4^ E4 14(680)4 444(630) °-=. 4±. * ^£o| 
*J43fe 34 4*14fe 4, *efl 7l^o| 5a<H °H4 44 -8-4$ 3^-1- 4344. 

< *M°il 3 

3^4 £ 28 >1]*1 S. 32oflfe 4 43o<l °-]4 c^-SelM A 4< 700 ) 2] 4# -|JaH].7|- £a]s]o] 4.4. 

3t-£ i 28* 4244, 434 4*H^ 7] #(710)21 «)44 44*H£ 44 4 44°) H i-^S i=-^|f. 
r34 4^(720)°] 3 $ E| 3., ?H4i<= 4^(720)°] 44°flfc lESfl^ie, «}H4 ^- 5 |o| D |c =0.^ _a 5 ) 

"1 ^"(polymer bump;730)7l- Bflel , d44. 

«as(73o)^ 2151^-3.71 ###o] ?&(7>44.&a 731)4 t!$«xot 3-3 

S]SL-a *H, -f »}H(730)2] feo] -JM 444 * <$±SL %o)m. % m ^0^4 ufi £E 

4 44. 

44. 343 £ 29°fl £44 44 £o] 0.7} «v^ 0 | tgAj^ « £(731)0] -3^4 4i a* 434 4^4 ?1R( 
745)4 3.514 4^H(740)4 4444 = 44. 

°H. 4^3(740)2] ^4?J^Mfe *|£2- 4^3(740)2] 7|)^(745) 4 2jJfl- 4*1 f-ejo] tgn (73 

0)°fl 4*1*1514 4 * , -2-7] 4444 44^r 414 7fl?(745)4 444 i±H 44<720)°1| 3^514 45]. ^ 

H-f 4^3(740)01 7H?(715H ^44 ^4 4?1 t4^(750)-£- ^^-4 47l *4*°] ^4 4^ 3t») ^>sj 
«4. 

°H. -fM ^##(750)2] ^Hfe^eH «]i£(730)P] ^^4i 2 |o) «jjn(730)2l 4^ < a j ?-^4^1 ^^S4. 

•1*. 3t€ £ 30ofl S.a]^ 4sf £o) ^-71 ^^#(750)2] 4^ofl^ u|« f-*H cfA| #a)-slol oJ^H ^4(760) 
°1 ^-yslfe 4, °8^H ^4(750) 2*a] ^.7] U4'§'(750)4 ^f^S. ^45l<H ^^€4. 

"N. °14 t€r *&q<L3. 471 ^^-?-(750) ^ ^icH #4(760)* ^^4fe 0 14^fe ^ D J4 ^^-l- ^471 

A ife *l-£-f 4^3(740)°] ^-"1)4 ^=^4 4s|4^14 4|£-f 0^3(740) °| f-^H-i- ^^1 ^^4^4 4a 
H(740)2] £fe o) £]o] 0.7] ^4f^(750) ^ °flii<= 44(760)2] a))^ a o. 

71 44t(750) 3{ 44(760)2] -a^-lr ^iL4 =r Sl^ll 44. 

4 tflo(4 «14 ^°1 4^-3(740)21 D ] S] #elo] ^n (730) o)l 7|^A]?|fe o]-S.^ 

^E-?- 4^3(740)2] flo] t^S4^1 ^£4 4 *hM4 4^4 471 2140)4. 

a4. "14 44 4^5ls ^^4 f r 7| 444(750) ^ ^V-H #4(760)2] <y^-fe 4 *W ^£.(730)2) 4-34 4*1 

4 ^4°fl SlTfl Sli. o]^^ f2jol ^^(730)0) A|^ol] ?1^^ 0-7) 444(750) ^ ofllnH 44(760)2] «a« fe ^ 

*fl4?ll 4451^14. 44 ils. 7l#<q Hflc.9]. ^^sm-g- nfl, ^ z. y \^^ < ^ K ^ 2 <%>- : \<>\ <k°\ 4 
5L2] ^4 Si°lt 4* ?J^4 2 71)2] oji-c 4^°l 4± 24 4^14^ ^44 44. 

4^. *)4$! £ 314 ?la4^!, ^I^ 4°l 4eH •as.(730)°l 4^.°l| 47| 444(750) <S 09^2. #^-(760)o| 
•^S 44^4 cl^feil 0 ! 714(700)2] 4>32lol| *l*l < ^^Hl 24 "14^ 14(770)°] ^444. 
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<>17. 5. 3H £44 44 ?M cl^t^M 7)^(700)-gr 7* 3 jS. 7|^(500)°fl <a4t!4S44. 

J*4 7£ ^3. 7|^-(500)2J $5. aflH(480)^ cli-iiMM 4#(700)2l #eH ^n( 730 )2j ^<>|| *g 

^4 44 £$-$(750) ^ °H^£- 4^(760)4 4444^3 #E)]oi|^ s 32°l) £44 44 4°1 4. 44 UV7> 7f 
«f)*l<a-H 44-fl 4^-(770H -4<a-5lul. ol^. ^IMI r^l^M 7|Aa-(700)°1 £^-(760)4 7l 

4(500)2} BflH(490)^ 442) <>]%■<>] 7f^3||44. 

44. n]^HM4 71^(700)^ «IlVi= 4^(760)4 7* 3)5. 7]*(500)^ «fl5. 4^.(490)-^ <>H>l45l4fe 44*1 
4# 444"Mr US 3flH(490H -g-g- £c|» 5i£4 4*1144 -tell- 44 A 14 7f. 3j3. 7)^(500) 

Si 4^(490)4 ^#eJW 71^(700)21 lieH *HW760)* 4± #4%44£ 7444. 

4^2} 44 



°14°)14 4444 434 44 ^144. c^taM 7]#4 7f- ajs 7l#-§- 71)13 -2.3. 43$ 7 4 i34al 4 7 4 
«r°S #Bfl TFT 3 4^1«A«( 2144 444 7H^-i-# ^444 4 7 4^4 44 444°1 7£ * 441.5.73 
■84 site ?!■§- 4^1471 ?1 si) ti.fi.4g tjtt ®o] s-ti-Q-44 74 44 7i7l- r>\\* ^ 7^a- 43-4 7 4 
4£ ** 47&4 <£#a]?171 si an ^l^o} tft <g ?1 4*14^21 Hfl^l ^ 371 44 6 l ^-i^slol TFT 4 414 
Hi2i £^f.-§. 7 4te f- 47 444 £44 4te4. 



(57) 4? 2) '^Sl 

3-74 l. 

4 1 7)^, -S-71 *1] 1 7}®S>\ 4^ ^| ^ <>« cli-£4°M ^D-4 4 1 c)i§2)|ol fi] -g-*l *)) 

1 t)£#4M 4« 4374. 471 4 1 ^-ielW 4« 437421 f-344 44 477}- 4^ol 4 1 ^#44 
4*!°1 44s]te 4.444 i44te 7-S- 4 s 4#4; 

4 2 7]%, #7) 4 2 7l#ofl $430) 7« 2 Cli#a|o) ^^Jo| ^$#41 $7) 4 1 ^^fij ^^o() 

^^J^4 4421 gj-i- 4^^l7lfe 4^1 44^. 47l 47l 44#2i t^sH # 7 ] £%<?l7} Bfls.4 47I 
a)xi£ ^44fe 4 2 4^5. 7^*1 7)^ £44t -^71 ^l"** c|44^. 

^74 2. 

4 l 44 Sl4*1. 47| 4 l cl^-f elhl 4£ *lel744 4?1 4^^171- b))h21 aHoij^ 4<a77im 7fl7)isi2, 
4W7} b))h4 471 #^4€- 471 ^^744 ^^4 e^l-f- *44 4713-2.S ^sltr 47l 4t)144 ^14°! 



^74 3. 

4 1 4°)| sa4^. 47) 4 2 7i#4 ^7) 4 1 ^«i Afojoii^ A}i/^§. ^^oi c| -s-71 ^Tti^^ uibH^. 
*J74 4. 

4 3 44 sa<>14. 471 4£/7£ 444-8: SiNx. Si021- 34sl 1 »1 Hva.?j o_s. 3444 ^^4 47] ^^|^- 
4 M«l°l^. 

^74 5. 
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*fl 1 *HI 5fl°H. W ^ 1 7)^- * #7] ^2 7]^ ^l^EfloflAi £$5H. #7) afl 1 7]^ oflx^ $7} *|| 2 7] 



7. 

*fl G sH-H. -# 7 | ^g-^ o)^ £ ^ ^(Anisotropic conductive film)?] #7) g*** «3«H 



8. 

*fl 1 $H>H. -^7) g^g?} sHHfi^ ^^oflfe S.#$ qz. BHH(bump pad)7f $^SlJl. #7) af| 2 4^21 #<3°f| 
^7| *|| 2 4^°) ^Sj2.a. iijr^o) $ 4 s| o| , JE#4 >JJH. *l| 2 ^ 51*1 



^ 1 ^<H1 SW-M. ^7| ^^°17F BflHfij tf'JHfe £*MJ $5. B))H7l- $^5)2. #7| c|i#e)M 7)#S\ ?n 1 
^"dife ^71 £^ 'Jj = BflHSf Cfl#<5^ £°fl #8W ^°7V $^SH. ^71 -fe]H ^=2] a|] 1 

£ £*MM*H ^r^iSr ^7) ^-7] «4*<>1 3*£|£ 3* '^lSrfe a)*H 343^ *7l *] 

7|)t# CjuHi. 



10. 

^ 9 ^ofl 5a<H^i. 4-7| -B-71 #7| #e)^ ^na| 43 ^ -a^-oflnv ^^5)^. *7j 

11. 

2)1°) 4$ ^ej'riai: ^-*j*rfe ^^1. ^7] *1 1 t]^H{o\ ^^=^01; ^Tflofl oj^aj ^^A]7J ^E|)o|Ai 

$7] ^ 1 ^i#e|]ol ^7| ^05^7))S) £^1*] 4titl7l- BflHf- ^^BrO} ^ 
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